
事業概要【半導体製造装置を備えた人材育成拠点の整備計画】 拠点補正

申請者 岩手県 採択回 令和6年度第1回募集

事業計画期間 R6年度 交付対象事業費 399,942千円

事業タイプ・類型 地方創生拠点整備タイプ（補正予算分） 事業分野 ローカルイノベーション分野

目的（効果）
デバイスメーカーから製造装置メーカーまで多様な半導体関連企業が集積している本県の特徴を生かし、産学官が
連携し半導体人材を育成することで、半導体関連企業の更なる業容拡大と集積を図り、もって、安定した雇用の
創出及び所得の向上による地域経済の活性化を図る。

整備内容・
利活用方策

半導体製造装置を用いた各種研修や半導体製品の分解展示
等を実施する施設を整備し、半導体製造装置エンジニア育成、
次世代人材育成、ものづくり情報発信等を実施する。施設の整
備主体は、半導体関連産業支援策等に関する知見を有し、関
係する支援機関や業界団体等との連携実績がある(公財)いわ
て産業振興センターが担う。
・人材育成施設整備費：250,000千円
・駐車場工事費：10,000千円
・半導体製造装置：135,432千円
・備品：4,510千円

KPI

①地域における新規雇用者数（＋1,000人）
②半導体関連産業の製造品出荷額（＋1,000億円）
③本施設で実施するSEAJ推奨安全教育の修了者数（＋
100人）
④地場企業の半導体関連取引成約件数（＋150件）

関連
URL

https://www.pref.iwate.jp/kensei
/seisaku/suishin/1011373/10113
74.html
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【施設の機能】


	スライド番号 1

